
日程： 6月27日（火）、28日（水）
場所： セミナー： 山手３号館２階・大会議室

取説： 山手３号館５階東・ニコン顕微鏡室

共焦点レーザー顕微鏡ニコンA1
セミナー・取扱説明会のご案内

１日目：6/27（火）
10:00-10:30 共焦点レーザ顕微鏡に関するセミナー（申し込み不要）
10:45-14:45 取扱い説明会１回目（4時間：途中休憩をはさみます）

15:00-15:30 個別サンプル指導１人目（30分間）

２日目：6/28（水）
10:00-14:00 取扱い説明会２回目（4時間：途中休憩をはさみます）

14:15-14:45 個別サンプル指導２人目（30分間）

15:00-15:30 個別サンプル指導３人目（30分間）

【セミナー内容】
・共焦点レーザー顕微鏡の原理
・共焦点レーザー顕微鏡でのイメージングにおいて気を付けること
・スペクトルイメージング、Z intensity correction等各種機能の説明
・４月に行ったソフトのバージョンアップにより追加された機能の説明 など

【取説・個別サンプル指導申込みについて】
・メールにてお申込みください。＊セミナーは申し込み不要です。
・宛先：img@nib.ac.jp
・申込み〆切：6/16（金）

＊どちらの回にご参加いただくかはこちらで調整させていただきます。ご希望がある方
のみお申し込みの際にお知らせください。

お問合せ先：
基生研・生物機能解析センター・光学解析室 img@nibb.ac.jp （7630）

基生研・生物機能解析センター・光学解析室

mailto:img@nib.ac.jp

